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Abstract (en)
The device (2) has an inlet housing comprising an opening through which floor water is to be led away, where the housing is connected to a wall
drain opening (43) of a vertical wall. Connecting units including a depth-adjustable frame i.e. paneling frame, is arranged on the housing, where
the connection units are adjustable by an adjusting screw engaged in the housing. The inlet housing is connected to the vertical wall using the
connection units. The connecting units have an opening that is covered with a removable construction guard. An independent claim is also included
for a method for installing a floor drain.

Abstract (de)
Der Bodenablauf besitzt ein Einlaufgehäuse (11), das eine Öffnung für wegzuführendes Bodenwasser aufweist und das an eine Wandablauföffnung
einer vertikalen Wand anschliessbar ist. Am Einlaufgehäuse (11) sind Verbindungsmittel (44) angeordnet, die bezüglich der vertikalen Wand
einstellbar sind und mit denen das Einlaufgehäuse (11) dicht mit der vertikalen Wand verbindbar ist. Die Verbindungsmittel (44) sind vorzugsweise
in der Tiefe und/oder Höhe einstellbar. Sie weisen wenigstens eine Dichtungsfolie (24) auf, mit welcher die Dichtungsmittel (44) gegenüber einem
Boden (6) und/oder einer Beplankung (14) abdichtbar sind.
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